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Urzadzenie do dozowania materiatéw sypkich

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do dozowania materiatéw sypkich, wrazliwych na dziatanie
powietrza ipary wodnej, zwtaszcza zwigzkéw halogenowych stosowanych do napetniania jarznikéw lamp
wytadowczych.

Stan techniki, jego charakterystyka i krytyczna ocena. Znane urzadzenie do dozowania jarznikéw sktada
si¢ zkomory o kontrolowanej atmosferze, w ktérej znajdujg sie przyrzady wzajemnie mechanicznie nie
potaczone ze sobg, stuzace do odmierzania dozy, takie jak: waga, naczynia wagowe lub tyzeczka miarowa oraz’
lejek utatwiajacy wprowadzanie dozy do wnetrza jarznika. Proces dozowania przy uzyciu znanego urzadzenia
polega na umieszczeniu catego jarznika lub tylko jego rurki pompowej wewnatrz komory o kontrolowanej
atmosferze i wprowadzeniu do jego wnetrza okreslonej dozy materiatu uzyskanej poprzez wazenie lub dozowanie
objetosciowe, Dla utatwienia napetniania stosuje sie lejek, kazdorazowo wprowadzany do rurki pompowej
jarznika. Zasadnicza wada znanego urzadzenia jest jego mata wydajnosé wynikajaca z faktu, ze wszystkie
operacje w czasie dozowania wykonywane sa recznie.

Istota wynalazku i jego techniczne i techniczno-uzytkowe skutki. Urzadzenie do dozowania materiatéw
sypkich wedtug wynalazku zawiera komore o kontrolowanej atmosferze zamocowang wahliwie wzgledem osi
pionowei. Wewnatrz komory znajduje sie dozownik, przy czym komora ma otwér do napetniania dozownika
oraz otwor do wprowadzania rurki pompowej jarznika. Dozownik wykonany jest w postaci naczynia zaopatrzo-
nego w otwdr zsypowy i wgiebienie miarowe umieszczone naprzeciw siebie i wspdtosiowo z lejkiem osadzonym
ruchomo w ptaszczyznie pionowej wewnatrz komory, Korzystne jest jesli dozownik jest wykonany ze szkta
w ksztatcie rury zamknigtej z obu stron i zamocowanej poziomo, przy czym rura w potowie swej dtugosci ma
otwoér zsypowy wraz z wgtebieniem miarowym, Dozownik jest potgczony z manipulatorem, korzystnie mecha-
nicznym, sterowanym na zewnatrz komory iumozliwiajagcym jego obrét wzgledem osi poziomej i pionowej.
Komora wyposazona jest dodatkowo w kostke centrujacq do regulacji potozenia lejka wzgigdem rurki pompowej
jarznika. Proces dozowania jarznika przy zastosowaniu urzadzenia wediug wynalazku polega na tym, ze po
przeptukaniu gazem i napetnieniu dozownika zapasem dozowanej substancji wprowadza sig rurkq:pompoyvq



2 89 482

jarznika do wnetrza komory przez odpowiedni otwér iustawia potozenie lejka wewnatrz wymienionej rurki,
Z kolei poprzez ruchy komory i dozownika sterowanego manipulatorem przesypuje sie substancje w dozowniku
tak, aby wypetnita wgtebienie miarowe, przy czym wylot otworu zsypowego jest skierowany ku gérze.
Nastepnie przy uzyciu manipulatora obraca si¢ dozownik w ten sposéb, aby jego otwér zsypowy znalazt sie
z wylotem na wprost lejka, co powoduje przesypanie substancji do wnetrza jarznika. Na koniec wycofuje sie lejek
Z rurki pompowej do potozenia pierwotnego i wyjmuje zadozowany jarznik z komory.

Zaleta urzadzenia wedtug wynalazku jest zmechanizowanie procesu dozowania dzieki wprowadzeniu
specjalnego dozownika sterowanego manipulatorem, co pozwala na wyrazne skrocenie czasu dozowania jarznika
i osiggniecie wydajnosci niezbednej w produkcji masowej.

Objasnienie figur rysunku. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w pr7yk{ad2|e wykonania na rysunku,
przedstawiajagcym w schemacie ogélnym urzadzenie do dozowania zwigzkéw halogenowych do jarznikéw
wysokopreznych lamp rtgciowo-halogenowych. Jak uwidoczniono na rysunku urzadzenie sktada si¢ z komory 1
o kontrolowanej atmosferze z wlotem 2 iwylotem 3 gazu ochronnego, zamocowanej wahliwie wzgledem osi
pionowej na wsporniku 4, przytwierdzonym do podstawy urzadzenia 5. Wewnatrz komory 1 znajduje sie
dozownik 6, przy czym komora 1 ma otwér 7 do napetniania dozownika 6 zapasem sproszkowanych zwigzkéw
halogenowych oraz otwér 9 do wprowadzania rurki pompowej jarznika 10. Dozownik 6 wykonany jest ze szkta
w ksztatcie rurki zamknietej z obu stron i zamocowanej poziomo, ktéra w potowie swej dfugosci ma otwoér
zsypowy 11 i wgtebienie miarowe 12 znajdujace sie naprzeciw siebie i wspétosiowo z lejkiem 13. Potozenie lejka
13 wewnatrz komory 1 jest regulowane w ptaszczyZznie pionowej za pomocg wspornika 14. Dozownik 6
potaczony jest z manipulatorem mechanicznym 15 sterowanym recznie na zewngtrz komory i umozliwiajagcym
jego obrét wzgledem osi poziomej i pionowej. Komora 1 wyposazona jest dodatkowo w kostke centrujacg 16 do
regulacji potozenia lejka 13 wzgledem rurki pompowej jarznika 10.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do dozowania materiatéw sypkich wrazliwych na dziatanie powietrza, zawierajace komore
o kontrolowanej atmosferze, znamienne tym, Ze komora (1) zamocowana jest wahliwie wzgledem osi.
pionowej i zawiera dozownik (6), przy czym komora (1) ma otwor (7) do napetniania dozownika (6) zapasem
substancji dozowanej oraz otw6r (9) do wprowadzania rurki pompowej jarznika (10), a dozownik (6) wykonany
jest w postaci naczynia zaopatrzonego w otwor zsypowy (11) i wgtebienie miarowe (12) umieszczone naprzeciw
siebie i wspdtosiowo z lejkiem (13), przy czym dozownik (6) jest potaczony z manipulatorem (15) umozliwiaja-
cym jego obrét wzgledem osi poziomej i pionowe;j.

2. Urzadzenie wedfug zastrz. 1, znamienne tym, ze dozownik (1) jest wykonany ze szkta-
w ksztatcie rury zamknietej z obu stron i zamocowanej poziomo, ktéra w potowie dtugosci ma otwér zsypowy
(11) wraz z wgtebieniem miarowym (12).

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, Ze manipulator mechaniczny (15) jest sterowany
na zewnatrz komory (1). : "’

4. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze lejek (13) jest osadzony ruchomo w ptaszczyz-
nie pionowej wewnatrz komory (1).
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